






























专利名称(译) 可穿戴电子设备及其制造方法

公开(公告)号 US9861314 公开(公告)日 2018-01-09

申请号 US14/826360 申请日 2015-08-14

[标]申请(专利权)人(译) JOUZEN

申请(专利权)人(译) JOUZEN OY

[标]发明人 HAVERINEN TEEMU
KELLONIEMI MARKO
HAUTALA TOMI
KOSKELA MARKKU
KIVELA KARI

发明人 HAVERINEN, TEEMU
KELLONIEMI, MARKO
HAUTALA, TOMI
KOSKELA, MARKKU
KIVELA, KARI

IPC分类号 A61B5/00 A61B5/01 B28B1/24 A61B5/024 G06F1/16

CPC分类号 A61B5/6801 A61B5/01 A61B5/681 A61B5/6826 G06F1/163 B28B1/24 A61B5/02416 A61B2562/00 
A61B2562/12

其他公开文献 US20170042477A1

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

一种可穿戴电子装置，包括由可模制陶瓷材料制成的模制主体部分，具
有内表面，外表面和至少一个具有设置在主体部分内表面上的深度的空
腔，电子部件设置在空腔中该电子部件的厚度小于空腔的深度，并且在
主体部件的内表面上由环氧材料制成的涂层覆盖电子部件和空腔。
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